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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

RESULTADOS

Apoio de projetos internos e externos, colaboração entre

grupos de pesquisa, criação de documentos científicos sobre a

técnica, treinamento de usuários, análises de nanomateriais e

materiais avançados, utilização de técnicas fronteiriças de

análise, tratamento de dados e imagens.
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FEG-SEM TESCAN MIRA3 XMU
Resolução 1.0 nm à 30 kV
EDS Bruker 60 mm 

- A microscopia eletrônica

não se trata apenas de

produzir imagens, é uma

técnica espectroscópica

poderosa (Interação Elétron-

Matéria)1.

- O LAimage conta com

detectores SE, BSE, EBIC,

STEM, In-Beam SE/BSE e

EDS.

Apoio de projetos internos em andamento – Degradação de

biocerâmica em meio PBS por 10 dias – Análise por SE.

Formação de trincas

Inserção de Cl na estrutura do material
após estar em meio PBS (Salino com Cl-)

Colaboração com grupos de pesquisa (p. ex., UFMG) – Análise

morfológica e composição química de nanocompósitos

SiO2/TiO2 – Análise por SE e BSE.

Oportunidades:

- Avaliação da morfologia de scaffolds e interação celular².

- Investigação de composição química por mapeamento de EDS.
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A técnica de Microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma

poderosa ferramenta para investigar morfologia e características

químicas de materiais e amostras biológicas, e o equipamento

do LAimage é robusto e demonstra excelência nos

procedimentos investigados e propostos.

Amostra original Amostra após 10 dias


